
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
   ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
       ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Πληροφορίες : Ευγ. Πανούση Αγ. Παρασκευή : 17/06/2011
Τηλέφωνο : 210 - 6503044 Αρ. Πρωτ. : 015/7/1287/11.1
e-mail : panousi@gel.demokritos.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : «Έγκριση δαπάνης 387,45 Ευρώ στα πλαίσια του Ερευνητικού Έργου ΕΕ 1327 - 

nanoPLASMA-  Plasma  Etching  for  desired  nano-Feature  shape  and  nano-

texture:  An  Advanced  Reactor  and  Simulation  Software  for  Feedback-Loop 

Plasma Control»

Έχοντας υπόψη:

α. -Το Ν. 1514/85 "Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας” (ΦΕΚ 13/Α/85)

β. -Την 5439 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 298/Β/85) "Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών 

στο  ΥΠ.Ε.Τ.  και  στους  εποπτευόμενους  από  αυτό  φορείς   για   την  αξιοποίηση  των 

κονδυλίων  έρευνας“,  όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  με  τις  αρ.5056  (ΦΕΚ  319/Β/87), 

αρ.7401(ΦΕΚ308/Β/88),  αρ.570(ΦΕΚ36/Β/88)  και  αρ.14231(ΦΟΡ)  2738  (920/Β/94) 

όμοιες κοινές αποφάσεις.

γ. -  Το Ν. 2771 (ΦΕΚ 280/Α/99) ’’Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις’’.

δ. -  Το  Ν.2919/2001  «Σύνδεσης  Έρευνας  και  Τεχνολογίας  με  την  παραγωγή  και  άλλες 

διατάξεις» 

ε.       -Το Ν. 2286/95 και τα άρθρα 79-85 – Συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του Ν.  

2286/95 

στ.       - Το άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202΄/Α/19-8-2005)

ζ.         -  Το  Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α/150/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

η. -  Την  υπ.  αριθ.  142/10-01-2011  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Έρευνας  και 

Τεχνολογίας με θέμα «Ορισμός Προϊσταμένου της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού του 

Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ») 
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θ.         - Την υπ. αριθ. 3513/12-04-2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & 

Θρησκευμάτων με θέμα «Απόσπαση του υπαλλήλου Ευριπίδη Παπαδόπουλου από το 

ΕΛΚΕΘΕ στην θέση Προϊσταμένου της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ 

Δημόκριτος» 

ι. - Το Ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των 

δημόσιων  δαπανών,  μέτρα  φορολογικής  δικαιοσύνης  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  194 

Α’/25-9-08)

         ια.     - Την με αρ. πρωτ. Οικ2/83143/Α0024/13-11-08 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών με θέμα «Διατήρηση Εκτός Προϋπολογισμού Ειδικών Λογαριασμών».

ιβ. -Το  Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/5-11-2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 

των Υπουργείων». 

       ιγ.   -Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ.112/Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

       ιδ.  - Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-07-2010 Εγκύκλιο με θέμα «Ενίσχυση της 

διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”». 

       ιε.    -Την με αριθ. πρωτ. 20868/29-09-2010 Εγκύκλιο με θέμα «Συμπληρωματική εγκύκλιος για 

την  ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων και  πράξεων των 

κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  Διαδίκτυο  “Πρόγραμμα 

Διαύγεια”».  

ιστ.   –  Τις ανάγκες λειτουργίες του έργου «nanoPLASMA- Plasma Etching for desired nano-

Feature  shape and nano-texture:  An Advanced Reactor  and Simulation  Software for 

Feedback-Loop Plasma Control », Έργο 1327.     

ιζ.    -  Την  υπ.  αριθ.  210/1327/11/04/10/14-04-2011  εντολή  πληρωμής  του  επιστημονικού 

υπευθύνου. 

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε  δαπάνη  ποσού  387,45€  στον  προμηθευτή  ΕΙΡΗΝΗ  ΚΟΥΚΙΟΥ  για  εξόφληση 

τιμολογίου Νο 1938 – 06/04/2011. 

Η δαπάνη αφορά αγορά αναλώσιμων υλικών για την κάλυψη αναγκών του Έργου ΕΕ 1327 - 

nanoPLASMA- Plasma Etching for desired nano-Feature shape and nano-texture: An Advanced 

Reactor and Simulation Software for Feedback-Loop Plasma Control.

                                                                                                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
                                                                                                                     

                                                                                  Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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